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摘要(译)

装置可包括超声传感器阵列和控制系统。控制系统可以被配置为在第一
采集时间窗期间获取由超声波传感器阵列产生的第一图像数据，该第一
图像数据对应于由超声波传感器阵列的至少一部分从目标对象接收的至
少一个第一反射超声波。控制系统可以被配置为在第二获取时间窗口期
间获取由超声波传感器阵列产生的第二图像数据，该第二图像数据对应
于由超声波传感器阵列的至少一部分从目标物体接收的至少一个第二反
射超声波。比第一个采集时间窗口。控制系统还可以被配置为基于第一
图像数据和第二图像数据来启动认证过程。
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